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특허청  

청 항 1 

다수  리  별개  피  체 에 한 비  료 에 어 : 

 격  각각 돔  에 해 마감 는 어도 한  RF 압 피     에 비하

는 리어 , 피  상 역에 하는 단계;

피   해  생시키  한 도 , 어도 한  RF 압 피   에 RF 압  하

는 단계;  

상   해에 해 RF 압 피    하는 어도 피  상  거하는 단계  동시에

가 다수  피  체  고 도 지 가열하는 것  가능하도  하는 단계;  포함하는 것  특징  하

는 비  료 .

청 항 2 

 1항에 어 ,

피   해에 해 상  RF 압 피    하는 피  상  거하는 상  단계는,

삭마(ablation) 단계  포함하는 것  특징  하는 비  료 .

청 항 3 

 1항에 어 ,

상  료는 상  피   에 향  미 고,  피  에 해 향 는 역에 비한 료 는

피   략 향 는 피   1:10
-6

 것  특징  하는 비  료 .

청 항 4 

 1항에 어 ,

료 는 피   상  애플리   수  과하는 것  특징  하는 비  료 .

청 항 5 

 1항에 어 ,

피  해에 해 거하는 상  단계는 미  상처  생 시키는 것   포함하고, 상  미  상처  료는

상  피   야 하여 주  감 시키는 것  특징  하는 비  료 .

청 항 6 

 1항에 어 ,

RF 압  하는 상  단계는 든 RF 압 피    또는 택  그룹  상  RF 압 피   

에 동시에 RF 압  하는 것  포함하는 것  특징  하는 비  료 .

청 항 7 

 1항에 어 , 

RF 압  하는 상  단계는 든 RF 압 피   에  압   RF 압  

하는 것  포함하 , 상  압   피  가열  균 하게 하는 것  특징  하는 비  료

.

청 항 8 
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 1항에 어 , 

겐 직  수 시키고 하 에 한 시간 동안 다수  피  체  동시에 가열하는  지하는

단계   포함하는 것  특징  하는 비  료 .

청 항 9 

RF 피  료 처 에  과열지  피하는 에 어 , 

통상  극  하나  극과 다수  미  RF 압 피    립체  포함하는 다  하나  극

 루어진 한  극  피  상 역에 하는 단계;

피  가열하는 가 상  피 에 생 도  RF 압  상  극에 하는 단계;   

과열지   피하도  상  다수  미  RF 압 피    동 순   변경하는

단계;  포함하는 것  특징  하는 RF 피  료 처 에  과열지  피하는 .

청 항 10 

피  체  상 역에 균 한 RF 압 도   생 시키는 에 어 , 

다수  RF 압 피    립체  하나  극과 통상  극  다  하나  극  루어진 

어도 2개  극  피  체  상 역에 하는 단계;   

RF 압  극들에 하고, 다수  RF 압 피   에  압 공  순   변경하여,

공  순  변경  피  체  상 역에  균 한  포  생 시키도  하는, RF 압  단계

포함하는 것  특징  하는 균 한 RF 압 도   생 시키는 .

청 항 11 

비  RF 압 피   에 해 료 는 피  상 역에  고 지 못한  상  피하

한 에 어 , 

다수  격  RF 압 피    비하는  갖는 3차원   리어  포함하는 애플리

, 상  RF 압 피   가 다수  리  별개  들에  피  과 하도 , 피  역

에 하는 단계;

상  RF 압 피    하는 피   피  해  야 하 에 한 압  공 하도  RF

압원  동시키는 단계;

가 상  RF 압 피    상태에 거나  근처에 는 상  피  체  고시키는 것

 가능하게 하는 단계; 

피  다  상 역  료하  해, 다수  격  압 피    갖는 3차원   리어

 상  피  상태  지하도 , 3차원   리어  연  리는 단계;  포함하는 것

 특징  하는 고 지 못한  상  피하  한 .  

청 항 12 

RF 피  료 애플리 에 어 ,

돔  압 피   들  극  집  리어  포함하 , 

피  하고 는 압 피    들과 상  피  하고 는 극   간  상 계

는 어도 1  1,000,000 보다 큰 것  특징  하는 RF 피  료 애플리 .

청 항 13 

다수  리  별개  피  체 에 한 비 습  료 애플리 에 어 : 

상  애플리 는, 피  돌  생 하도  는 시스 , 리어   하나에 하게 는  

 격  압 피   들  갖는 피  돌  수 하도  는 어도 하나  리어,  피  돌
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 수 하도  는 어도 하나  통상  극  포함하 ; 그리고

압 피     통상  극  나아가, RF 압  수신하고, 돌  하는 피   해

생 시키  한 격  압 피     극에 상  압  하도  는 것  특징  하는

비 습  료 애플리 .

청 항 14 

 13항에 어 , 

리어  통상  극  강   그룹 또는 연   그룹  어도 하나  것  특징  하는

비 습  료 애플리 .

청 항 15 

 14항에 어 , 

리어  통상  극  3차원 상  것  특징  하는 비 습  료 애플리 .

청 항 16 

상  리어  상  통상  극  공 3차원 상  것  특징  하는  15항에  리어  극. 

청 항 17 

상  리어  상  통상  극  냉각 체 공 원  연결수단  비하는 것  특징  하는  15

항에  리어  극. 

청 항 18 

상  리어  상  통상  극  공 3차원 상  것  특징  하는  14항에  리어  극. 

청 항 19 

상  리어  상  통상  극  냉각 체 공 원  연결수단  비하는 것  특징  하는  14

항에  리어  극. 

청 항 20 

 13항에 어 , 

상  피  돌 는 계  수단 또는  수단에 해 는 것  특징  하는 비 습  료 애플리

.

청 항 21 

 13항에 어 , 

상  피  돌  크 는 료 는 피  체  한 하는 것  특징  하는 비 습  료 애플리 .

청 항 22 

 13항에 어 , 

상  리어  상  극  고 하는  재   포함하 , 

상   재는 냉각 체 공 원  RF 압원  연결수단  비하고, 

상  연결수단  상  리어  각 연결수단과 통하는 것  특징  하는 비 습  료 애플리 .

청 항 23 

다수  리  별개  피  체 에 한 비  료 에 어 :

상  는, 어도 한  격  RF 압 피    그 에 비하는 애플리 ;  어도
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압 피   들에 RF 압  공 하도  는 RF 압원  압 피   들 사 에  압

공   스 하  한 커니  포함하는 컨트 러;  포함하 , 그리고

압 피   에 달 는 RF 압  크 는, 피   해  생 시키  하 , 가 고

도 지 다수  피  체  동시에 가열하는 것  가능하게 하는 것  특징  하는 비  료 .

청 항 24 

 23항에 어 ,

RF 압 피   는  하 집 (charge concentration)  공하도  는 것  특징  하는

비  료 .

청 항 25 

 23항에 어 ,

다수  피  체  상  가열  겐 수    야 하는 것  특징  하는 비  료 .

청 항 26 

 23항에 어 ,

상   해는, 가 고 도 지 다수  피  체  동시 가열  야 하도  하는 것  가능하게 하

는 것  특징  하는 비  료 . 

청 항 27 

 23항에 어 ,

상  료는, 어도 1:10
-6
 비 , 애플리  하는 상  피   에 향  미 는 것  특

징  하는 비  료 .

청 항 28 

 23항에 어 ,

상  료 는  상  애플리   수  과하는 것  특징  하는 비  료 .

  

 술  야

본 는 피  료 야에 한 것 , 상 하게는 피  과학  미   한  에 지에[0001]

한 피  료 야에 한 것 다.  

 경  술

피  해짐 또는 주  감 , 피  병변(lesions)  거  피하 지 나 지  직  감 는, 수 가 [0002]

가하고  는  피  과학  미  료 다.   가능한  리  들  에 ,  ( 하,  RF)

, 피  주  거 도  다    처 (body shaping procedures)들  실행하는  어 , 앞

가는 술  고 다.  러한 술에 연  들  , 수  피  상 역(target

section) 또는 체 (volume)에 그리고 료  직  체    피하 지 , 1    에 지

 달하는 것에  고 다.  러한 에 지는 피 에 수  겐(collagen)  수 시키거나 시

 피  하게 한다.  , 상  에 지는, 료  피  역과 하게 , 당한 

에 지원  체  RF 에 지원에 해 동 는, 애플리 에 해 달 다.  

 에 지는  료 는 역  크 에 합한   택함에 해 수  피  상 [0003]

역에 달 다.  택 , 피  상 역  별개  지 들과 하여 하는, 다수   가 사

 수 다.  후  경우, 료 간   짧다.  비   가지 료 드가  과 지만, 

상 역  별개  지 들  료하는 복수    사  욱 과  피  하게 하고, 주
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 감 시키 , 피   개 한다.  

재, 피  상 역에  에 지  달하고  도하는 애플리 는 여러 다양한 료[0004]

계 다. 러한 애플리  당한 동 , 극 또는   피  상 역 사 에 는,

 도  체 또는 겔(gel)  도  한다. 러한 도  체는 , 상  피  각질

(stratum corneum)  항보다   항 도  가지 , 피   직에   또는 도  하게

한다.  극과 피  료 역 사 에   도  체 또는 겔  도 , 애플리 가 다  사  

에 척 도  할 필 가  에, 료 과  복 하게 한다.  그러한 척 차는  드시,

애플리  다  에게 사 하  에 애플리 에   독 같  업  필  한다.  비  

 애플리  사  당해 술 야에 알  지만, 러한  애플리 는 비싼 , 그

러한 능  본 야에  리 사 지 못하고 다.  가 , 러한  애플리 는 또한, 

극 나   피  료 역 사 에 는  도  체 또는 겔  사  필  한다.  

피  료에  도  체 또는 겔에 한 필  피하는 애플리 들   피   극  포[0005]

함한다.  러한 피   극  사 할  , 상  극  실  피  하는 것  실  하  해,

시술 (tending party)가 애플리 에 한 크  압  가할 필 가 다.   극  ,

날 운 (tip)  비하고, 취 에 주  하 , 료 극 처리나 폐  한다. 

 내

해결하 는 과

그러므 , 본 산업 야에, 비 습 (non-invasive) 또는 비  피  료 ,  피  애플리[0006]

사 에 어야만 하는 도  체 없 도 마  피  상에  동할 수 는 애플리 에 한 필 가

다.  본 술 야에,  애플리  또는 어도  사 피  료  한   포함하

는 애플리 에 한 가  필 가 다.  또한, 본 술 야에, 날 운 계   수 하지 않는

가운  사한 료 결과  내는, 피  하는  애플리 에 한 필 가 다.  또한, 본 술

야에, 피  역에 료 (patch)  남  필  야 하지 않는 가운  비   피  역에 향  미

 수 는 애플리 에 한 필 가 다.  본 술 야  런 런 필 들  본  내에  는 다

양한 실시 에 해 만나게 다. 

과  해결 수단

본  1 실시 는, 비 한   돌 하는 다수  압  돔   갖는  극[0007]

리어(electrode carrier)  포함하는, 피  료  공함에 해 본 술 야  다양한 필  만날 수

도  하는 것  지향한다.  나아가,  실시 에 , 돌  들  하나  에  격 다.  본 

 러한 실시 에  는 어도 돌  들  에 압  하도  동한다.  상  는, 피

  해(break down)  생 시키고 그  해 는 료  가능하게 하는  야 하 에, 

한 크  압  돌  에 한다. 

도  간단한 

개시 는 과  실시  포함하는, 본  다양한 실시 가, 단지 비 한  , 같  참[0008]

가  내  체에 걸쳐 동 한  하는, 첨  도  참 하여 여 에 나타난다. 

도 1a는 피  상 역에 하고 압  공 하  한 들  열  포함하는 본   연

 리어 실시  곽  도시한 도 다. 

도 1b는 도 1a  도 1c에 시   같   리어  한 도체   에 한  

(layout)  도시한 평 도 다. 

도 1c는 피  상 역에 하여 압  공 하는  열  포함하는 본   강 (rigid)

리어 실시  곽  도시한 도 다. 

도 2a는 피   (skin application elements)에 압  하는  리어  착에 합한 애플리

  실시  도시한 단 도 다. 
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도 2b는 피   에 압  하는  리어  착에 합한 애플리  다   실시

 도시한 단 도 다. 

도 2c는  리어  착에 합한 애플리  또 다   실시  도시한 단 도 다. 

도 3a는 상 에 사 고 는 도 2a  리어  애플리   실시  시하는 사 상태도

다. 

도 3b는 상 에 사 고 는 도 2b  리어  애플리   실시  시하는 사 상태도

다. 

도 4a는 피  상 역 내에  향 는/ 료 는 피  역  보여주고 미  상처(micro wounds)  시

하는, 피  상 역  미지 다. 

도 4b는 미  상처   가리키는 열십  갖는 피  상 역 내에  피  료 는 역  나타내

는 도식  도 다. 

도 5는 미  상처  개략  단  시도 다. 

도 6a  도 6b는, 다수  리  별개  피  체  료  한 냉각 수단과 결합 ,  연  압 피

   리어(voltage-to-skin application elements carrier)  3 실시  시한 개략  도

, 도 6a는 립체  도 고, 도 6b는 살 (B) 향에  본 상  사시도 다. 

도 7a  도 7b는, 도 6a  도 6b  립체  포함하는 애플리  사  시하는 다  향에  본

사 상태도들 다.  

도 8a  도 8b는,  연  압 피    리어  가   실시 들  시한 사시도

, 도 8a는 원통 상  갖는 3차원 리어  시하는 사시도 고, 도 8b는 삼각 프리  상  갖는 3차원

리어  시한 사시도 다. 

도 8c는 각 프리  상  갖는 3차원 리어  시한 사시도 다. 

도 9a  도 9b는, 도 8a  도 8c에 시  애플리  사  시하는 사 상태도 , 도 9a는 냉각 

체 공 원  연결수단  갖는  비하는 애플리  시한 사 상태도 고, 도 9b는 도 8c

 리어  하는 애플리  시한 사 상태도 다. 

도 10a  도 10b는,  강   연  압 피    리어  채택하는 애플리  또 다

 실시  시한 도 다. 

도 11a  도 11b는,  강   연  압 피    리어  채택하는 애플리  또 다

 실시  시한 도 다. 

도 12는 도 8a  리어  3차원  처럼  통상  극  갖는 애플리  또 다   실

시  시한 개략  도 다. 

 실시하  한 체  내

도 1a는 피  상 역에 하고 압  공 하  한 들  열  포함하는  연  리어에[0009]

한 실시  곽  도시한 도 다. 

도 1a에 시   실시 에 , 리어(100)는 연  (104) , 또 다  연   또는 (10[0010]

4)과 사한 재료나 다  당한 연재료  는, (108)에 착함  다.  (104)  다

양한 재료   수 , 당한 재료  비 한  는 0.5 내지 6 (12.5 내지 150 미크 )  께

갖는 폴리 미드 필  또는 사한 재료  포함한다.   (104) ,  하나 또는 첫 째 그 / (112)

상에, (112)  돌 하  돔  (120)(dome shaped elements)에 해 마감 는, (미 한) 

리  압 피   (116)  열 또는 매트릭스(matrix)  비한다. 

도 1b는 도 1a  도 1c에 시   같   리어  한 도체  압 피   에 한 [0011]

  도시한 평 도 다.  도체(124)   (104)    상에 시 다.  도체(12

4)   압 피   (116) 체 열, 압 피   (116) 열  한 그룹, 또는 개별

각각  압 피     가능하게 한다.  RF 압원(미도시)과     다  
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(128) 상에 생 다.  리어(100)는 애플리 에 신 한 착  허 하도  다.  본  내

에  " 리어" 는 어는, 압 피    열, 압 피    2차원 열 또는 매트릭스

비하는  , 하에 는  같 , 그  상에 압 피    비하는 3차원 상

 미한다.  

도 1c는 피  상 역에 하여 압  공 하는  열  포함하는  강  리어에 한 실[0012]

시  곽  도시한 도 다.    실시 에 , 도 1a에 시  실시  사하게, 연  

(104)  압 피   (116)  열  포함하고, 도체(124)   (104)   에 재한다.

그러나,  리-에폭시 또는 사한 연재료  같  한 께  갖는 강  재료  는, 보강

재(stiffener) 또는 강  (140)  (104)  다   에 착 다.  러한 는 강  리어

(144)  한다.   실시 에 , 리어(144)는 다양한  통해 애플리 (미도시)에 하게 착

 수 다.   들어, 착  리어(144) 재료  통하도  뚫리게 거나, 검  핀(bayonet type

pin)  리어(144) 재료에 착 거나, 다  신  착 채비(arrangements)가  수 다.  러한 채비는

애플리 에 리어  신 한 착과 탈착  가능하게 한다. RF 압원  연결  가능하게 하는  채

비가, 에 만들어진 각각   채비  연결 는,  지  또는 스트립(strips)  리어(144) 상에 

함  공 다.  

도 2a는 피   (116)에 압  하는  리어(144)  착에 합한 애플리  [0013]

실시  도시한 단 도 다.  도 2a는 RF 압원(208)  필 한 경우 냉각 체 공 원(168)  당한 연

결수단  갖는  재(164)  포함하는 애플리 (160)  시한다.  본  내 에 , " 체" 는

어는 액체  체  포함한다.  살 (170  172)는 애플리 (160) 안    냉각 체  

 시한다.  냉각 체는 사  도 에 애플리 (160) 안   다  거나, 냉각 재료  연

 , 애플리 (160)에  브 또는 챔  포함함에 해, 애플리 (160)  통하여

순 할 수도  것 다.  도 2a에 시  실시 에 , 리어(144)는  재(164)에 삽 , 검

핀(175)에  하거나   재(164)  신 한  립과  거  허 하는  어  다   연결수단

(connection)에 해 가 드 다.  RF 에 지  같   에 지  리어(144) 내  달하  한 

,  리어(144)   애플리 (160)  과  마주 는  지 에   수   것 다.

택 , 검  핀(176)    역할  수행할 수  것 다.

RF 에 지는 RF 압원(208)에 해 생 는 RF 압  에 함  리어(144)에 공  것 다.[0014]

RF 압원(208)  개개  돔  (120)가 동 는 드에  돔  (120)에 RF 압  공할 것 , 

체 돔  (120)는 동시에 동 고,  들  는  순   수도  것 다. 

도 2b는 피   (116)에 압  하는  리어(100)  착에 합한 애플리  다  [0015]

 실시  도시한 단 도 다.  도 2b는 RF 압원(208)  필 한 경우 냉각 체 공 원(168)  

당한 연결수단  갖는  재(164)  포함하는 애플리 (190)  시한다.  도 2b에 , 애플리

(190)는  연  리어(100)에 결합 거나 연결 다. 스냅식 프 (194: snap-on frame)  리어(10

0)   재(164)에 착시킨다.  연  리어(100)  뒷 (140)  하는  스트립  비한다 ,

 에 지  달하  한  사한 식  합 (180: junction)에  것 다. 

가  실시 (미도시)에 , 애플리 (160 /또는 190) 또는 사한 애플리 가 는 냉각 액체[0016]

없  동하도   수도  것 다. 

도 2c는  리어  착에 합한 애플리  또 다   실시  도시한 단 도 다.  시[0017]

 실시 에 , 도 1c에 시   같  강   리어(144)는, 도 2a  도 2b에 시  실시 들에

 같  애플리   재(200)에 해 한 는, 공 어  포함하지 않는 애플리 (196)에 결

합 거나  착 는  것  도시 다.   애플리 (196)에  한  시  실시 는  냉각  액체  사

한다.  도 2c에 시  실시 는 또한 도 1a에 시  리어 또는 다  리어  함께 사  수도

다는 것  식해야 할 것 다. 

  리어들(100, 144)  피  과학  또는 미  피  료  같   해 사  수 [0018]

것 다.  여  사 는  같 , "피  료" 는 어는 각질 , 진피(dermis), 피(epidermis)  같

다양한 피  료, 피  원 복(rejuvenation) 처 , 착색  병변(pigmented lesions) 거,  겐

수  또는  같  처  포함한다. 
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도 3a는 상 에 사 고 는 도 2a  리어  애플리   실시  시하는 사 상태도[0019]

다.  도 3b는 상 에 사 고 는 도 2b  리어  애플리   실시  시하는 사

상태도 다.  시  실시 들에 , 상 는, 피 (198)  상 역에 고 는 돔  (120)에 

해 마감 는 다수  격  압 피   (116)  포함하여 돔  에 해 마감 는 압 피  

(116: 도 1b 참 )가 피 (198) 과 하도  하는, 애플리 (160 또는 190)에 해 료 고 

는 것  도시 다.  압 피   (116)  열  에, 압 피   는 피  상 역

 다수  리  별개  에  수 다.  압 피   (116)가 한 에  , 시

, 순간 , 시  또는 심지어 한 압 , 가능하게  , 압 피   (116)  RF 압원

(208) 간에 달  수 다.  압원(208)  돔  (120)에 해 마감 는 압 피   (116)에 압

 공 하  시 하고, 진  공 는 압 값  가시킨다.  상  피  각질  연 , 그

연강도  도  가해지는 특 한 압   지, 각질   해에 항한다는 것   알

다.  압원(208)에 해 공 는 RF 압   해 계값  과함에 ,   어난다.

애플리 (160 또는 190)  극과 피  사 에  도  체  재는, 가   피  해 가능

 달 하도  허 하고 개개  압 피   들(116) 간  단 (short circuit) 생  지한다.  

도  체  재는 또한, 단지 피   지 만  돔  (120)  는 RF 압 또는 에 지에

해 야 는  피  상  한하는 것  하게 한다.   각질  삭마(削磨)하고, 돔  

(120)  마감 는 압 피   (116)  피  사  합  도  합  에, 돔  (120)

 (apex)  가 매우 도  피  진피 그리고  게 하는  는 것  가능

하게 한다. 피  해에 해 가능해지는 것 , 는, 돔  (120)  에 하는 그리고 미 한

피  상처  열 또는 매트릭스  생시키는 돔  (120)   한 피 (198)  상 역 체  

 가열하고 고시킨다.  압 피   (116)  돔  (120)는, 돔  (120)  과 피  상

  지  사 에  어나는   하게 한다.  그러나, 돔  (120)는 피  하지는

않는다. 러한 상처  료는 피 (198)  상 역  상  역(212: 도 4b 참 )  하게 하 , 러

한 피  역에 재하는 주  감 시키거나 거한다. 

도 4a는 피 (198)  상 역 내에  향 는/ 료 는 피  역(212)  보여주고 미  상처(204)  시[0020]

하는, 피 (198)  상 역  미지 다. 도 4b는 미  상처(204)   가리키는 열십  갖는 피

(198)  상 역 내에  피  료 는 역(212)  나타내는 도식  도 다. 

도  5는  미  상처  개략  단  시도 다.   는,  돔  (120)   나 는  살[0021]

나타나는,  에 해 삭마 는 각질 (234) 역  도시한다.   피(236)  게다가 진피(23

8)   도 지   한다.   한    피  고  벽  갖는   같  (240)

변 다.  가상 (242: phantom lines)  에 해 도 는 도 포 곽  시하  해 공 다. 

도는  심에 재하는 것  나타난다. 도  가가 는 역  특   지  직(244)

 포함한다.  도가 특 한 값 상  가할 , 겐  수 시키고 하도  한다.  겐

 수  피  하게 하고 주  감 시키는 과  갖도  한다. 

돔  (120)  마감 는 압 피   (116)  열  착 는  크 는 향 는 피   [0022]

역(212: 향 는 피    료 후에 그스 한 색  갖는다.)  크  결 한다.  압 피

  지탱하는  통 는 크 는 5×5 ㎟ 내지 25×25 ㎟   내 다.  

압 피   (116)  열   또는, 하게 또는  ,  들어 12×12 극,[0023]

16×16 극, 16×24 극 또는,  다  수  태  극  매트릭스  같 , 사한  상

에  수  것 다.   실시 에 , 돔  (120)는 어  규 한 상  피  역  료하

해 채택 는 태   수  것 다.  단지 돔  (120)  만  피 (198)  상 역과 

한다.  러한  역  직경  략 10 내지 20 미크 다.  , 향 는( ) 피  에 비한

상  피   략 1:10
-6

 비 다.  욱 체 , 러한 비 , RF 압( , )  에 

해 상 는 료 는 피  상 역  피  극 에 료 후에 그스 한 색  남게 는 피

 상 역  역  드러나게 한다.  향 는 피    돔  (120)가 착 는 

크  동 하다. 피  다  상 역  료  해, 애플리 는  (patch) 같  단계  동

 피   동하게(병진하게) , 료  피  다  상 역에 하게 다.  는 료 과

지연시키는 경향  가지 , 복수  료 (sessions)  한다.  가 , 러한  료는, 료

는  료 지 않는 피  역에 한  가시  고 지 못한 (patchy pattern)  갖는 피  남

공개특허 10-2010-0106306

- 9 -



다.  ,   드러지게 지 상당한 양  시간  걸릴 수 다. 

상 는 피   극도   에, 애플리  닛  냉각할 필 는 없  것 ,  거  든[0024]

료가 특별한 냉각 수단  필  하지 않는 애플리  수행  수  것 다.

는 압, 생하게 는   피 에   지 시간  크 (intensity)에 하여,  피[0025]

해 결과  가능하게 거나 달 는 가 겐 직 수  또는 에 한 시간 동안 향상 고 

지  수  것 다.  는 또한 피 (198)  상 역  하게 하는 과  하게 한다.   피

 RF 압   지 시간  10 ㎲(microseconds) 내지 200 ㎳(millisecond)   내  것 , 

압 값  10 내지 1000(V: 볼트)   내  것 다. 

상 한 애플리  체에 해 는 료는 비 습  료 는 것  해해야 할 것 다.  압 피  [0026]

 (116)  열  돔  는 료 는 피  하지 않는다.   피  료가 료 , 피  

상 역에 압  하고 하  해 사  리어(100 또는 144)는 애플리 (160, 190: 도 2a  도

2b)  거  것 , 폐  것 다.  또한, 비  료 료시에 폐  수 는 것 지만, 리어(100 또

는 144)는 많  수  료에 또한 합하 , 동 한  복  료  해 사  수도  알아야

할 것 다. 

도 6a  도 6b는, 다수  리  별개  피  체  료  한 냉각 수단과 결합 ,  연  압 피[0027]

   리어  3 실시  시한 개략  도 다.  도 6a는 립체  도 고, 도 6b는 살

(B) 향에  본 상  사시도 다.  립체(210)는, 하나 상  연  벽(218)  비하는 공 체 

통(214)  냉각 수단  포함한다.   실시 에 , 압 피    고 하는 연  (104)  연

 벽(218)에 다.  러한 태에 , 연  벽(218)  연  (108)  체한다.  택  실

시 에 , 연  리어(100)가 통(214)  벽  사 다.   들어, 열냉각 (thermo-cooler), 열 

프 등과 같  다  냉각 수단  체 신에 사  수도  것 다.  통(214)  연  리어(100)에

에 지  달하  한  스트립(226)  지탱하는 비  강  각(222: section)  포함한다.  

,  스트립 , RF 압원과 양 한   가능하게 하 만 하 , 통 벽    포함

하는  에  수  것 다.  통(214)  체  연결수단(230)  RF 압원  

 연결수단(미도시)  포함한다.  냉각 체는  또는 어  다  당한 체  것 다. 

도 7a  도 7b는, 도 6a  도 6b  립체(210)  포함하는 애플리  사  시하는 다  향에[0028]

본 사 상태도들 다.  애플리 (250)는, RF 압원   필 한 경우 살 (170  172)  시

 같  는 냉각 체 공 원  당한 연결수단  갖는  재(254)  포함한다.  동

시,  리어 립체(210)는  재(254)  안내 (246)  삽 다.  안내 (246)는, 는 RF

압(에 지)   리어 립체(210)   달 도  하는,   비한다.  애플리

(250)가 료  피 (260)  상 역에 고 동 / 료사(operator/caregiver)가 필 한 또는 

는 압  할 , 상  벽(218)  피  곽(skin topography)과 순 하고, 벽  채우는 체는, 료

는 피  상 역과 한  또는 한 순  가능하게 하는, 양(positive)  역압(backpressure)

공한다.  도 7a  도 7b에 도시   같  압 피    또는 돔  (120)는, 피  하고,

다수  리  별개  에  달하도  다.  애플리 (250)가 피 (260) 에 고

RF 압(에 지)  돔  (120)에 공  , 피 에 앞  한 미  상처  사한 (markings)  생

도  하는,   피  해가 어나게 다.  , 돔  (120) , 피  미  상처

개  통해 러 고 도 지 다수  피  체  동시  가열  야 하는, 나 아크(arc)  하

는 다수  피  역  삭마시킨다.  는  지  피    지   근처  피  체  고시킨

다.   료가 료 , 리어 립체(210)는 폐  것 다.  , 애플리 (250)는 주  

압원  냉각 체 공 원  당한 연결수단  갖는  재(254)  포함하  에, 체 애플리

가 폐  수도 다.  

비    각질  해하지만, 돔  가 피  하지 않  에, 그 체에 한 료는 비[0029]

습  료 다.  RF 압원  단극  또는 극  압  공할 것 다.  연  리어  에 하여,

 에 지(RF 에 지)가 돔  (120)에 해 마감 는 든 압 피   (116: 도 1b)에 동시에,

택 는  그룹  압  피   (116)에,  또는  개개  압  피   (116)에   수  

것 다.  RF 압(  에 지) ,  들어 3 째 또는 4 째 열  든 돔  (120)  동시킴에 해

피  가열  하는   순  뿐만 아니 , 미리 결  또는  순 , 돔  (120)에 
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해 마감 는  (116)에  것 다.   에 지는 또한  다  돔  에  다  워

수   수도  것 다. 

도 8a  도 8b는,  연  압 피    리어  가   실시 들  시한 사시도[0030]

들 다. 도 8a는 원통 상  갖는 3차원 리어(300)  시하는 사시도 다.  도  (116: 도 1b)는, 돔

 (120)가 리어(300)  원주   (304)  돌 하도  다.  리어(300)는, 고체 원

통 또는 다  지   수 는 뼈 (carcass) 에, (104)과 사한 연   하

게 씌움(tensioning)에 해 생  수  것 다.  냉각 체(306)가, 리어(300)가 하는 공 (308)

 통해 리어(300)에 공  수  것 다.  냉각 체는 리어(300)  내  역  통해  수  것

다.  리어(300)  들(312) , RF 압  돔  (120)에 공  수 도  하는  스트립(316)

지탱할 것 다.  러한 태  리어(300)는 비   역  피 에 는 것  허 한다.  본 

 내 에 , "  역  피 "  함 , 리어  수 또는,  극 또는 극 리어  원

주  과하는 수  피  역  미한다.  

리어(300)는  , 피  상에   웃하는 피  역  료  해 쉽게 변경  수[0031]

,  료  피  역  열   한 합리  시간  공 다 , 상   료  피  역

 복귀할 수 다.  피  에  리어(300)  변경 또는 (rolling) , 돔  (120)가 피

지   지하도  하고,  료 지 않는 피  역 또는   남 지 않도  않다.

하게, 러한 실시 는 하는 각 (patchwork)  피   거한다.  러한  피

료는 실  연  피   료 과  한다.     수  그러한 과 

는 시간  감 하게 고, 애플리  사  욱 개 다.  

도 8b는 삼각 프리  상  갖는 3차원 리어  시한 사시도 다.  돔  (120)에 해 마감 는 압[0032]

피   (116: 도 1b)는, 리어(320)  단 (328: facet)   (324)  돌 하도  

다.  리어(320)는, 고체  또는 지   수 는 삼각  뼈  에, (104)과 사한

연   하게 씌움에 해 생  수  것 다.  택 , 각각  단 , 리어(144)  

사한 별개  강  리어들   수도  것 다.  냉각 체(306)가, 리어(320)가 하는 공

(308)  통해 리어(320)  내  역에 공  수  것 다.  리어(320)  들(332) , 압  돔

(120)에 해 마감 는 압 피   (116)에 공  수 도  하는,  스트립(336)  지탱할 것

다.  러한 태  리어는 그 수  가시키고,   과 는 시간  감 시킨다.

리어(320)는  , 쉽게 변경  수 다. 

도 8c는 각 프리  상  갖는 3차원 리어  시한 사시도 다.  리어들(300, 320)    그 [0033]

 리어(340)에 필 한 변경  가하여 가능한 것 다.  , 어 한 각 상도 리어(300,

320  340)  사한 리어  사  수  것 다.  각 상  리어는  , 리어 

보다  큰  피  역  료하도  쉽고 연  변경  수 다. 

도 9a  도 9b는, 도 8a  도 8c에 시  애플리  사  시하는 사 상태도 다.  도 9a는 냉각[0034]

체 공 원  연결수단  갖는 (358)  비하는 애플리 (354)  시한 사 상태도 다.  

살 (360  362)는 애플리 (354) 안 ,   나아가 리어  냉각 체   개략

 시한다.  상 한  같 , 리어(300)는 피 (366)  지   상태에 다.  료 는 

 리어가 피  에  에 해 향  게 다.  도 9b는 도 8c   리어  하는 애플리

 시한 사 상태도 다. 

도 10a  도 10b는,  강   연  압 피    리어  채택하는 애플리  또 다[0035]

 실시  시한 도 다.  애플리 (400: 도 10a)는, 압 피   (116)  마감하는 돔

 (120)가 리어(404)   (408)  돌 하도  는, 압 피   들(116)  

집  리어(404)  포함한다.   극(412)  통상  평평한 강  또는 연  극 다.  재  에

, "통상  극" 는 어는 하나  연  도  갖는 극  미한다.  가상 (416)  RF 

압원(418)에 해 공 는 도    개략  시한다.  실질 , 는 거  체 극

(412) 과 통하도  산 는 식  각 돔  (120)  피  통해(420) 다.  피  체 (42

4) , 돔  (120) 에 해 생 는 가 는 료 는 체  나타낸다.   는 피  체

(424)  가열하고, 겐  수 시키거나 한다.  앞  언 한  같 , 리어(404)는, 돔  (120)

 마감 는 든 압 피   (116), 한 그룹  압 피   (116) 또는 개별  각각  
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압 피   (116)   가능하게 한다.  당한 양  압 피   (116)  동시키고 들

동 순  변 시키거나 변경함 ,   통상  체 (424)  직에  그 과  변 시킬 수 

다.   들어,   다  압 피   (116)  동시킴에 해, 균 한 또는 균질한 피

 가열   생 하도  하고,  과열지 (hot  spots)   피하도  하는  것  가능하다.   스

주 수, 도,  다  돔   동 순  등과 같 , 료 매개변수 , 개별   에 하

도  하는 것 또한 가능하다. 

든 알 진  냉각 (430)가 피 (420)  특  피  체  냉각시키  해 사  수  것 다.[0036]

열  료 체  는 도  변 시킴에 해, 피  체 (424)  료 매개변수에 욱 향  미

도  할 수 다. 는 냉각 체  도 또는 체   변 시킴에 해 실행  수  것 다. 

도 10b는, 피  내에  피  체    특  료 체 (424)  하는 (h)  변   도시한[0037]

다.  리어(404)  통상  극(412)  든 알 진 커니 에 해, 살 (434)에 도시   같  

 향하거나  어지도 , 동하게  수  것 다.  리어(404)  극(412) 간  거리(L) 변경

피   내에  료  체 (424)   (h)  변경시키고,  그  해      개별

(individualization)에 가  료 매개변수  공하도  한다.  러한 실시 들에 , 피  하고 

는 압 피    들과 상  피  하고 는 극   간  상 계는 어도 1  

1,000,000 보다 크다.  

도 11a  도 11b는,  강   연  압 피    리어  채택하는 애플리  또 다[0038]

 실시  시한 도 다.  도 11a  도 11b에 도시한  같 , 애플리 (450)는, 비   

상 또는 다각 상과 같  다  상  수도 나, 원통 상 다. 애플리 (450: 도 11a 참 )는 압

피   들(116)  집  연  리어(454)  포함하 , 돔  (120)가 리어(454)  (448)

 돌 하도  다.  (448)  료  피  상 역  지향하게 다.   극(462)  통

상  평  강  또는 연  극, 또는 피 에 평행하게 향하게 는 원통   각(segment)  나

타나는 극 다.  가상 (466)  RF 압원(미도시)에 해 공 는 도   개략  시한

다.  애플리 (450)는, 동시 살 (452)  도시   같  피 (420)  한 역  아당 는 진공공

원(source of vacuum)에 연결 어, 돌  생 하도  하고, 리어(454)  돔  (120)  통상  극

(462)과 양 한  하도  한다.  RF 압  리어(454)  통상  극(462)에  , 생

는 는 거  체 극(462) 과 통하도  각 돔  (120)  피 (420)  통해 산 는 식

러들어간다.  피  체 (424)  든  각각  돔  (120)에 해 생 는 가 는 체  나타

낸다.  도 8a  도 8b  실시  사하게, 리어(454)는, 개별  돔  (120)   포함하는,

든 돔  (120)   가능하게 한다.  당한 양  돔  (120)  동시킴에 해,  크

 통상  체 (424)  직에  그 과  변 시킬 수 다.  료 매개변수  개별   에

하도  하는 것 또한 가능하다. 

가  료 매개변수 변 가 피 / 직 냉각  도 에 해 가능하게  수  것 다.    피[0039]

냉각에 ,    항  가하고,  고  거운 낮  항  갖는 피  통해 가

다.  과 에 가담하는 돔  (120)들   스 함에 해, 피  통과하는 균 한  

 생 하고 극(462) 상에  과열지  피하도  하는 것  가능하다. 

도 12는 도 8a  리어  3차원  처럼  통상  극  갖는 애플리  또 다   실[0040]

시  시한 개략  도 다.  애플리 (500)는 냉각 체 공 원(508)  연결수단  갖는 

(506)  비한다.  살 (510  512)는, 애플리 (500) 안    나아가 리어(300)  공 원

통  는 통상  극(518)  냉각 체  개략  시한다.  극(518)   또

는     갖는 플 스틱   수  것 다.  냉각 체 공 원 , 상태에

는 피 (524)  역  냉각시키는 리어(300)  극(518) 내  냉각 체가 통과하도  다. 

애플리 (500)는 피 (524) 에 고  피  돌 (528)  한다.  피  돌 (528)는  또는 [0041]

계  수단에 해 생  수  것 다.   들어, 리어(300)  극(518)과 같   개  러  피

에 동시에 함과 어, 들   다  도 또는  향  시킴에 해, 피  돌  생 시

키는 것  알  다.  리어(300)  극(518)에 RF 압  함에 해, 도 10a  도 10b에 하

여  것과 사한 식 , 피  하는 각각  돔  (120)  극  하는 역 , 피

(524)  통해 는 가 생  수 다.  돌 (528)   한하고 당한 양  돔  (120)
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동시킴에 해, 료 는 피 ( 직) 체  한하고, 료 매개변수  각각  개별   에 시

킬 수 다.   에 한 가  료 매개변수   피 /냉각 체  도  애플리

(500)  진행 도  변경시킴에 해 가능하다.  

비  본     실시 가 시 고 었 나, 본    사상  에 향[0042]

미 지 않고 다양한 변경  가능하다는 것  식하게  것 다.  , 본  는 는 청

에 근거하여 다. 

본 원    청 에 , "포함하다(comprise)", "포함하다(include)", " 비하다(have)"  들  [0043]

과 같  각각  동사들 , 동사  어  어들  동사  주어 또는 주어들  재, , 

또는  한  필  하지 않는다는 것  암시하도  사 고 다. 

본   ,  공 지만 본   한할 도가 없는 실시 들에 한 상 한 [0044]

사 하여 었다.   실시 들 ,  든 실시 에   지는 않는,  다  특징들

포함한다.  본     실시 들  단지 특징들   또는 특징들  가능한 합  한다.

는 본  실시 들   실시 들에  알 지는 특징들   다  합  포함하는 본 

실시 들에 한 변 가 본 술 야  사 들에게 생각날 것 다. 

본  상에  체  도시 고  것에 해 한 지 않는다는 것  당업 에게 식  것 다.[0045]

신 본  는 는 특허청 에 해 한 다. 

도

도 1a
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도 1b

도 1c
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도 2a

도 2b

도 2c
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도 3a

도 3b
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도 4a

도 4b
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도 5

도 6a

도 6b
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도 7a

도 7b
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도 8a

도 8b
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도 8c

도 9a
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도 9b

도 10a
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도 10b

도 11a

도 11b
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도 12
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